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摘要(译)

本发明公开一种二维超声波面阵探头，该二维超声波面阵探头包括压电
阵列、背衬材料层、至少一层匹配层和若干个集成开关芯片；所述压电
阵列包括多个呈阵列排布的压电单元；所述背衬材料层位于压电阵列的
正极面处，用以吸收压电阵列正极面处发射的超声波；所述匹配层位于
所述压电阵列的负极面处，用以与人体的声阻抗相匹配；每一个所述集
成开关芯片与至少两个所述压电单元电连接，用以分时控制至少两个所
述压电单元的导通。本发明技术方案可以减少输出信号通道的数量。此
外，本发明还公开一种二维超声波面阵探头的制备方法。
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